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	ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας σε σύζευξη με Φασματομετρία μάζας τριπλού Τετραπόλου (GC/MS/MS), που να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
	
	
	

	Α.Αέριος Χρωματογράφος
	
	
	

	Α.1 Βασική μονάδα
	
	
	

	Α.1.1 Να διαθέτει ευρύχωρο θερμοστατούμενο κλίβανο, χωρητικότητας τουλάχιστον δύο (2) τριχοειδών στηλών και πολυγραμμικό προγραμματισμό της θερμοκρασίας από 5°C παραπάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και τους 400°C, με μέγιστο ρυθμό ανόδου θερμοκρασίας 120οC/min ή μεγαλύτερο.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.2 Η ψύξη του κλιβάνου από 400 οC στους 50 οC να πραγματοποιείται σε χρόνο 5 min ή μικρότερο, χωρίς τη χρήση ψυκτικού μέσου.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.3 Να διαθέτει ηλεκτρονικό προγραμματισμό όλων ανεξαιρέτως των πιέσεων και ροών του οργάνου. Η ρύθμιση της πίεσης να γίνεται με βήμα 0.001 psi.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.4 Να διαθέτει σύστημα αναστροφής της ροής (back flush) καθώς και εξοικονόμησης του φέροντος αερίου (gas saver mode).
	ΝΑΙ
	
	

	 Α.1.5 Να διασφαλίζει άριστη επαναληψιμότητα των χρόνων κατακράτησης (Retention time) <0.001min ή 0.01%, καθώς και επαναληψιμότητα εμβαδού <0,5% RSD.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.6 Να συνδέεται και να ελέγχεται πλήρως από εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.7 Να διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με πληκτρολόγιο και οθόνη ή οθόνη αφής, που να δίνει τη δυνατότητα ελέγχου σε όλα τα μέρη του αέριου χρωματογράφου.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.8 Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης με ανιχνευτή τύπου: FID, ECD, NPD, FPD, TCD και φασματογράφο μάζας MSD.
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.9 Να υπάρχει η δυνατότητα για αλλαγή της στήλης και συντήρησης του εισαγωγέα, χωρίς διακοπή του κενού σε περίπτωση σύνδεσης με ανιχνευτή MS.
	ΝΑΙ
	
	

	 Α.2 Εισαγωγείς δείγματος
	
	
	

	Α.2.1 Εισαγωγέας προγραμματισμού θερμοκρασίας (τύπου PTV) κατάλληλου για εγχύσεις μεγάλου όγκου (Large Volume Injection, LVI)
	
	
	

	Κατάλληλος για όλες τις τριχοειδείς στήλες διαμέτρου 50 μm έως και 530 μm, με  ηλεκτρονικό προγραμματισμό της πίεσης και της ροής του φέροντος αερίου και τους εξής τρόπους λειτουργίας:
1. Δυνατότητα λειτουργίας split/splitless με ρύθμιση του λόγου διαμοιρασμού (split ratio) 7.000:1 ή μεγαλύτερο.
2. Προγραμματιζόμενη Θερμοκρασιακά Έγχυση (PTV) που να πραγματοποιεί εγχύσεις μεγάλου όγκου (Large Volume Injection, LVI). Ως έγχυση μεγάλου όγκου θεωρούνται τα 50 μL κατ’ ελάχιστο με χρήση σύριγγας των 100 μL.
3. Θερμοστατούμενος με προγραμματιζόμενο ρυθμό ανόδου θερμοκρασίας τουλάχιστον 800 οC/min & αερόψυκτος. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 450 οC.
4. Μέγιστη πίεση τουλάχιστον 100psi
5. Να έχει προεγκατεστημένο σύστημα ψύξης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, για μελλοντική επέκταση-χρήση αερίου ψύξης όπως το διοξείδιο του άνθρακα (LCO2).
6. Να έχει σύστημα εύκολης αντικατάστασης των septum/liner.
	ΝΑΙ
	
	

	 Α.2.2 Εισαγωγέας split/splitless
	
	
	

	1. Με ρύθμιση του λόγου διαμοιρασμού (split ratio) 7.000:1 ή μεγαλύτερο.
2. Να είναι κατάλληλος για στήλες όλων των ειδών (διαμέτρου 50 μm έως και 530 μm)
3. Ανεξάρτητα θερμοστατούμενος μέχρι τους 400 οC αερόψυκτος.
4. Μέγιστη πίεση τουλάχιστον 100psi.
5. Να διαθέτει σύστημα καθαρισμού του διαφράγματος (septum purge), καθώς και σύστημα εξοικονόμησης φέροντος αερίου (gas saver mode).
6. Να έχει σύστημα εύκολης αντικατάσταση των septum/liner
	ΝΑΙ
	
	

	Β. Σύστημα διαδοχικής Φασματομετρίας Μάζας (MS/MS)
	
	
	

	Β.1 Πηγή Ιονισμού
	
	
	

	Β.1.1 Να περιλαμβάνει πηγή ιονισμού με ρύθμιση της ενέργειας των ηλεκτρονίων από 10 έως 150 eV, με ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι τουλάχιστον 350 οC. Επίσης, να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δύο νηματίδιων παραγωγής ηλεκτρονίων (dual-filament), με επιλογή του νηματιδίου από το λογισμικό, ώστε να μη διακόπτεται η ανάλυση λόγω βλάβης του ενός εκ των νηματιδίων. Τέλος, να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας με τις παρακάτω τεχνικές:
1. Τεχνική πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (Electron Impact ή Electron Ionization, EI) 
2. Σύστημα χημικού ιονισμού θετικών ιόντων (PCI)
3. Σύστημα χημικού ιονισμού αρνητικών ιόντων (NCI)
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.2 Να διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση της γραμμής μεταφοράς (transfer line ή interface) από τον αέριο χρωματογράφο.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2 Αναλυτής μαζών
	
	
	

	Β.2.1 Να διαθέτει αναλυτή μάζας με τεχνική τριπλού τετραπόλου (Triple Quadrupole) και λειτουργία MS/MS με περιοχή σάρωσης μαζών εύρους 10 έως 1.000 amu σε λειτουργία πλήρους σάρωσης. Το σύστημα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει προφίλτρο ή άλλη τεχνική για την προστασία του πρώτου τετραπόλου.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.2 Ο πρώτος και ο τρίτος αναλυτής μάζας θα πρέπει να έχουν την καλύτερη δυνατή διαχωριστική ικανότητα μαζών (Resolving Power). Να προσκομισθούν δεδομένα για περιοχή μαζών και ταχύτητα σάρωσης που να αποδεικνύουν διαχωριστική (ή διακριτική) ικανότητα 0,7 amu (Da) ή μικρότερη.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.3 Η δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της θερμοκρασίας του τετραπόλου ως τουλάχιστον 200°C για τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό του και την αποφυγή πιθανών επιμολύνσεων.
	NAI
	
	

	B.2.4 Το κελί θραυσματοποίησης ή κυψελίδα σύγκρουσης (Collision Cell), όπου λαμβάνουν χώρα οι δευτερογενείς διασπάσεις  των επιλεγμένων ιόντων, να έχει κατασκευή και χαρακτηριστικά λειτουργίας, τα οποία να εξασφαλίζουν υψηλή αποδοτικότητα θραυσματοποίησης. Ο προμηθευτής να δηλώσει το αέριο ή τα αέρια που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία του κελιού θραυσματοποίησης.
	ΝΑΙ
	
	

	B.2.5 Ο αναλυτής να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες σάρωσης:
1. Πλήρους σάρωσης (Full scan)
2. Επιλογή ενός ιόντος (SIM)
3. MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και σάρωση μαζών (Product Ion Scan)
4. Σάρωση MS/MS στο τρίτο τετράπολο για ανίχνευση διαφορετικών ουσιών, οι οποίες δίνουν ένα συγκεκριμένο ιόν στο πρώτο στάδιο MS και θραυσματοποιείται στο δεύτερο διαλογή ομοειδών ενώσεων (Precursor Ion Scanning).
5. Ταυτόχρονη σάρωση MS στο πρώτο και τρίτο τετράπολο με offset  ενός ιόντος για ανίχνευση ουσιών, οι οποίες δίνουν συγκεκριμένη απώλεια ιόντος με στόχο τη διαλογή ενώσεων που δίνουν το ίδιο θραύσμα (Neutral Loss Scanning).
6. MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος στο πρώτο τετράπολο, θραυσματοποίηση στο μεσαίο τετράπολο/πολύπολο και ακολούθως επιλογή ενός ή περισσότερων θραυσμάτων στο τρίτο τετράπολο, για ποσοτικό προσδιορισμό γνωστών ενώσεων και βελτίωση των ορίων ανίχνευσης (SRM-Selected Reaction Monitoring ή MRM-Multiple Reaction Monitoring).
	NAI
	
	

	B.2.6 Ο αναλυτής μάζας πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. Ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 20.000 amu (Da)/sec, γραμμικής περιοχής τουλάχιστον 105 και ταχύτητα λήψης μεταπτώσεων (acquisition MRM rate or acquisition transition rate) 800 MRM transitions/sec τουλάχιστον.
2. Ελάχιστο χρόνο στιγμιαίας διακοπής λειτουργίας (dwell time) 0,5 ms.
3. Ευαισθησία (sensitivity) όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
· Με την τεχνική πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (Electron Impact ή Electron Ionization,EI): 
1 μL διαλύματος octafluoronaphthalene (OFN) συγκέντρωσης 100 fg/μL (δηλαδή 100 fg OFN) θα πρέπει να δίνει σήμα/θόρυβο (signal to noise, S/N) ≥ 30000:1 για την μετάπτωση από m/z 272 σε m/z 222 (272>222).
· Με την τεχνική EI-MRM: Το IDL (Instrument Detection Limit) θα πρέπει να είναι ≤0,5 fg για την μετάπτωση από m/z 272 σε m/z 222 (272>222), με 100 msec dwell time.
	ΝΑΙ
	
	

	B.2.7 Σύστημα κενού που αποτελείται από μια ή δύο στροβιλομοριακή/ές (turbomolecular) αντλία/ες και μια μηχανική. Το σύστημα κενού πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει τη λειτουργία του χημικού ιονισμού. Η εξωτερική αντλία κενού θα τοποθετηθεί στο χώρο που θα υποδειχθεί από το εργαστήριο, ενώ τα έξοδα εγκατάστασης βαρύνουν τον προμηθευτή.
	NAI
	
	

	B.2.8 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αυτοσυντονισμού (autotune) με δυνατότητα και χειροκίνητου συντονισμού (tune) κατ΄ επιλογή του χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.  Αυτόματος δειγματολήπτης (Ρομποτικός)
	
	
	

	Γ.1 Θα πρέπει να λειτουργεί με τις παρακάτω τεχνικές:
1. Ο δειγματολήπτης θα πρέπει να είναι κατάλληλος για εγχύσεις υγρών δειγμάτων
2. Θα πρέπει να λειτουργεί με την τεχνική έγχυσης αερίου υπερκείμενης φάσης (Headspace)
3. Θα πρέπει να λειτουργεί με την τεχνική της Μικροεκχύλισης Στερεής Φάσης (Solid Phase Micro Extraction, SPME). Το σύστημα θα συνοδεύεται από Merlin Micro-seal Septum για να συνεργαστεί με την τεχνική της Μικροεκχύλισης Στερεής Φάσης (Solid Phase Micro Extraction, SPME).
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.2 Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία με προγραμματιζόμενη ταχύτητα εισαγωγής δείγματος. Να διαθέτει ρύθμιση του χρόνου αναμονής της βελόνας της σύριγγας μέσα στον εισαγωγέα πριν και μετά την έγχυση για την τεχνική split-splitless.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.3 Να διαθέτει όλες τις κατάλληλες σύριγγες για τις προαναφερόμενες τεχνικές.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.4 Προγραμματισμός της ταχύτητας δειγματοληψίας (για δείγματα υψηλού ιξώδους).
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.5  Ικανότητα επιλογής μεταξύ 2 ή περισσοτέρων διαλυτών έκπλυσης.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.6  Δίσκος τροφοδότησης (δειγματοδότης) με 120 τουλάχιστον θέσεις φιαλιδίων των 2mL για τα υγρά δείγματα και δίσκος τροφοδότησης με 30 τουλάχιστον θέσεις για τα φιαλίδια της τεχνικής Headspace.
	NAI
	
	

	Γ.7 Να συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου λειτουργίας, πλήρως ενσωματωμένο στο λογισμικό του αέριου χρωματογράφου φασματογράφου μάζας.
	ΝΑΙ
	
	

	Δ. Λογισμικό-Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
	
	
	

	Δ.1 Λογισμικό της πλέον πρόσφατης έκδοσης, κατάλληλο για τον πλήρη προγραμματισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του συστήματος, δηλαδή του Αεριοχρωματογράφου, της Φασματομετρίας μάζας, του Αυτόματου Δειγματολήπτη κλπ. Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων, έρευνα βιβλιοθήκης, ποσοτικό προσδιορισμό, επαναολοκλήρωση κορυφών και ανανέωσης των καμπυλών. Να αναφερθεί η ονομασία του λογισμικού και η έκδοσή του. Το λογισμικό να λειτουργεί στο πλέον σύγχρονο περιβάλλον Windows και MSOffice, για πλήρη χρωματογραφική λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	Δ.2 Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και διαγνωστικών των επιμέρους τμημάτων του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	Δ.3 Το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργία αυτοσυντονισμού (autotune), δημιουργίας και αποθήκευσης φασμάτων (βιβλιοθήκης) από το χρήστη και να εκτελεί διαγνωστικές λειτουργίες. Επιπλέον, να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των παραμέτρων των μεταπτώσεων SRM/MRM και επιλογής προτεινόμενων μεταπτώσεων από τη βάση δεδομένων που θα συνοδεύει το σύστημα.
	ΝΑΙ
	
	

	Δ.4 Βιβλιοθήκη φασμάτων NIST, η οποία να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας (τελευταίας έκδοσης κατά την περίοδο υποβολής των τεχνικών προσφορών), καθώς και βάση δεδομένων (database) που θα περιλαμβάνει τα ονόματα των ουσιών, προτεινόμενες μεταπτώσεις για 500 τουλάχιστον φυτοπροστατευτικά προϊόντα (γεωργικά φάρμακα) ή/και μεταβολίτες αυτών.
	ΝΑΙ
	
	

	Δ.5 Να συνοδεύεται από:
Να συνοδεύεται από έναν Η/Υ, με σύγχρονο επεξεργαστή, σκληρό δίσκο ικανής χωρητικότητας, λειτουργικό σύστημα  Microsoft Windows 10 ή νεώτερο, Microsoft Office Professional 2019, 1 οθόνη υψηλής ευκρίνειας (τουλάχιστον Full High Definition) διαγωνίου τουλάχιστον 27 inch και με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 144 Hz. Επιπλέον, να περιλαμβάνεται ένας ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής με δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος. Ο παραπάνω Η/Υ να έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε. Παρελκόμενα, Γενικές και Ειδικές απαιτήσεις
	
	
	

	Ε.1 Όλα τα μέρη του συστήματος να διαθέτουν CE
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.2 Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001:2015
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.3 Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001:2015
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.4 Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία (service) με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας θα πρέπει να γίνεται απευθείας και η απόκριση της εταιρείας (του τεχνικού τμήματος) θα πρέπει να είναι εντός 48 ωρών (τις εργάσιμες ημέρες). Επίσης, να διαθέτει προσωπικό για την ανάπτυξη μεθόδων, κυρίως σε ότι αφορά στον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.
Για όλα τα αναφερόμενα στο Ε.4 ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμευτεί γραπτά.
Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατάλληλα (πχ με βεβαίωση εκπαίδευσης για το υπόψη σύστημα από τον κατασκευαστή οίκο ή/και εκπαίδευση εντός της εταιρείας εφόσον πρόκειται για πρόσθετα άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί στον κατασκευαστή οίκο).
Η εξαμηνιαία προληπτική συντήρηση να είναι δωρεάν για 5 έτη (3 έτη εγγύησης + επιπλέον 2 έτη) από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.5 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και της σύνδεσης των αερίων από υπάρχον διαθέσιμο δίκτυο αερίων του εργαστηρίου) σε προβλεπόμενο χώρο αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος. Αναλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση του συστήματος αδιάλειπτης τάσης (UPS).
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.6  Για τη βελτιστοποίησητων παραμέτρων, το φέρον αέριο θα είναι He και η χρωματογραφική στήλη τύπου DB5-30m, 0.25mm, 0.25μm συνδεδεμένη με προστήλη 10 m από το εργοστάσιο παραγωγής της. Η όποια επιστημονική υποστήριξη παράσχετε θα πρέπει να περιγράφετε αναλυτικά.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.7 Ο προμηθευτής θα πρέπει να εκπαιδεύσει τουλάχιστον τρεις αναλυτές για 40 ώρες (όχι λιγότερο από 5 εργάσιμες ημέρες). 
Η εκπαίδευση θα αφορά σε όλους τους τρόπους λειτουργίας του συστήματος και θα περιλαμβάνει:
1. Την έναρξη & λειτουργία του συστήματος, τους καθημερινούς ελέγχους κλπ.
2. Εκπαίδευση στο λογισμικό και στην επεξεργασία δεδομένων.
3. Συντήρηση του συστήματος (βασικές λειτουργίες που αφορούν τον χρήστη).
4. Ανάλυση πραγματικών δειγμάτων του εργαστηρίου σχετικές με τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.8 Επιπλέον ο προμηθευτής υποχρεούται να αναπτύξει και να παραδώσει το σύστημα με έτοιμη μέθοδο ανάλυσης 200 φυτοφαρμάκων και να πραγματοποιήσει δοκιμές με πραγματικά δείγματα του εργαστηρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.9 Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα επιμέρους τμήματά του. 
Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή.
Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους πιθανούς τρόπους λειτουργίας του
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	Ε.10 Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ο τόπος παράδοσης είναι το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.
Το σύστημα θα παραληφθεί εφόσον ο προμηθευτής ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης μεθόδου 200 φυτοφαρμάκων και των δοκιμών με πραγματικά δείγματα του εργαστηρίου. 
Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει στο χώρο του Εργαστηρίου. Όλες οι εργασίες, το κόστος εγκατάστασης και σύνδεσης του συστήματος συμπεριλαμβανομένων του συστήματος αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS] επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Ο χρόνος εγκατάστασης καθώς και η προβλεπόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός τριάντα (30)ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας.
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	Ε.11 Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι τρία έτη από την παραλαβή του συστήματος και περιλαμβάνει εργασία & ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου με γραπτή δέσμευση του προμηθευτή
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	Ε.12 Θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα παρελκόμενα, υλικά εγκατάστασης και πλήρη σειρά των απαιτούμενων εργαλείων (toolkit) σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
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	Ε.13 Επιπλέον το Σύστημα θα πρέπει να διαθέτει:
1. Τα απαραίτητα υλικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
2. Τρεις στήλες αεριοχρωματογραφίας, της επιλογής μας, κατάλληλες για συστήματα αεριοχρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία μάζας
3. Τέσσερα (4) επιπλέον νηματίδια παραγωγής ηλεκτρονίων (filament)της επιλογής μας.
4. Κατάλληλα ferules (20 τεμάχια) & nuts (κατάλληλα για σύνδεση με την αεριοχρωματογραφία και τη φασματομετρία μάζας). Πενήντα επιπλέον liners & πενήντα o-rings της επιλογής μας.
5. Κατάλληλο UPS τουλάχιστον 10.000 VA. Το UPS θα συνδεθεί με το υπάρχον ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος του εργαστηρίου. Η εγκατάσταση και σύνδεση του UPS βαρύνει τον προμηθευτή.
6. [bookmark: _GoBack]Πέντε εφεδρικές σύριγγες που απαιτούνται για έγχυση μεγάλου όγκου (Large Volume Injection)τεχνική εισαγωγής δείγματος, εκτός από την/τις προεγκατεστημένη/ες απαιτούμενη/ες σύριγγα/ες, που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτόματου δειγματολήπτη.
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	Ε.14 Το σύστημα πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας, να μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους και να είναι πλήρη συμβατά μεταξύ τους και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, με εξαίρεση τον αυτόματο δειγματολήπτη, το UPS, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα παρελκόμενα αυτού. Ο προμηθευτής να προσκομίσει τη σχετική ιστοσελίδα του κατασκευαστή οίκου που θα είναι σε ισχύ κατά τη σύνταξη της προσφοράς του όπου να εμφανίζεται το προσφερόμενο σύστημα.
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	Ε.15 Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή οίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά. Να δοθεί πλήρες πελατολόγιο (Φορέας, όνομα υπευθύνου του οργάνου και στοιχεία επικοινωνίας) του προσφερομένου συστήματος κατά την τελευταία τριετία ή άλλα συστήματα Φασματομετρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί κατάλογο με προμήθειες σε φορείς του Δημοσίου όσον αφορά συστήματα Φασματομετρίας Μάζας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα, ο προμηθευτής μπορεί να δηλώσει ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένο στην Ελλάδα, αλλά σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα με αντίστοιχο κατάλογο πελατών.
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